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Apparat til anvendelse i et anlag til fremstilling af po-
ser eller lignende af en kontinuerlig filmmaterialebane
eller -plade, hvilket anlag indbefatter en perforator til
. at udforme banen med rzkker af tvargdende perforeringer
(24) med regelmassige mellemrum. Apparatet omfatter en
spredevalse (12) med et parti (20) med reduceret diameter
mellem to partier (22) med forsterret diameter og en af-
bryder (28), der er beliggende nar partiet med reduceret
diameter. Partierne (22) med forsterret diameter bevir-
ker, at hver perforeringsrakke trakkes bort til dannelse
af et mellemrum (26), nir banen (W) trzkkes over sprede-
valsen (12). Afbryderen (26) er indrettet til at blive
aktiveret hver gang et mellemrum (26) passerer tzt forbi
afbryderen (28).
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